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(57) Abstract: The invention relates to a device and method 
for configuring an at least partially automated or motorized mi- 
croscope (1). The microscope (1) comprises at least one con- 
figurable module having several positions for the placement of 
various elements. A computer (17) with a display (21) and at 
least one input means is associated with the microscope. A 
database is implemented in the computer. All possible avail- 
able elements for the at least one configurable module are filed 
in said database, enabling the user to allocate the individual el- 
ements to the module therefrom. . 

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Einrichtung und ein 
Verfahren zur Konfiguration eines zumindest teilweise 
automatisierten oder motorisierten Mikroskops (1) offenbart. 
Das Mikroskop(l) umfasst mindestes eine konfigurierbare 
Baugruppe. die mehrere Positionen fiir zum Anbringen 
unterschiedlicher Elemente aufweist Dem Mikroskop ist ein 
Computer (17), mit einem Display (21) und mindestens ein 
Eingabemittel zugeordnet. Im Computer ist eine Datenbank 
implementiert, in der alle moglichen und verfiigbaren 
Elemente fiir die mindestens eine konfigurierbare Baugruppe 
abgelegt sind. Der Benutzer kann hieraus die einzelnen 
Elemente der Baugruppe zuordnen. 
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